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摘要(译)

当使用由电容式超声波换能器形成的芯片组装超声波探头并确保操作可
靠性时，实现了控制损坏。在其上在第一主表面上形成电容式超声换能
器（CMUT）的半导体衬底中，在形成于半导体衬底的第一主表面上的
超声换能器的表面上形成保护膜，抛光与半导体衬底的第一主表面相对
的第二主表面，在半导体衬底上切出超声换能器芯片，在与由超声换能
器形成的表面相对的表面上提供吸音材料，并且保护膜形成在超声波换
能器的表面上的部分被去除。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b43e0cf7-ba72-4e00-a1f4-57db6b1b2623
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050934243/publication/US9964635B2?q=US9964635B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9964635.PN.&OS=PN/9964635&RS=PN/9964635

